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Muzeum Náchodska  
přijme do pracovního poměru osobu na pozici  

Vzstavář/ka, vztvarník/ice, aranžér/ka, dokumentátor/ka 
  
Náplň práce: 

 zajištění a správa materiálového vybavení vztvarné dílny 
 samostatné instalování a aranžování vzstavního mobiliáře a uměleckzch 

exponátů 
 architektonické rozvržení vzstav 
 komunikace s vystavovateli 
 tvorba doprovodnzch pomůcek k vzstavám (vzzdoba, popisky...) 
 fotografování sbírkovzch předmětů (dokumentární i umělecká fotografie) 

 
 
Požadujeme: 

 středoškolské vzdělání 
 časovou flexibilitu v průběhu finalizace vzstavních projektů 
 manuální zručnost 
 kreativitu, samostatnost, spolehlivost, důslednost 
 dobré komunikační schopnosti 
 řidičskz průkaz skupiny B 

 
Nabízíme: 

 finanční ohodnocení dle platnzch tabulkovzch tarifů, po zapracování osobní 
ohodnocení 

 práci na plnz úvazek (popř. zkrácenz) 
 smlouva na jeden rok s možností prodloužení na dobu neurčitou 
 zaměstnanecké benefity: 5 tzdnů dovolené, 5 dnů sick days, stravenky, 

flexibilní pracovní dobu 
 nástup možnz od 1. května 2020 

 
 
Termín pro podání přihlášek: 
15. 3. 2020 do 12:00 hodin 
 
Místo a způsob podání přihlášky: 

 emailem na adresu reditel@muzeumnachodska.cz 
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.  
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Součástí písemné přihlášky musí bzt: 
 strukturovanz profesní životopis  
 motivační dopis v českém jazyce (max. jedna strana A4) 
 představení vlastního projektu vzhodou 

 
Bližší informace na tel. čísle: 491 423 248 Mgr. Mariana Poláková, Ph.D. 
 
Muzeum Náchodska si vyhrazuje právo vzběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 
 
Odesláním životopisu udělujete Muzeu Náchodska souhlas ve smyslu zákona č. 
110/2019Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některzch zákonů (Nařízení EU č. 
2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů 
pro účely vzběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně 
v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 
 

V Náchodě, dne 12. 2. 2020 
 


